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概要（Summary ）：

我々は微小な燃料電池をチップ上に集積する技術

を検討している。このようなオンチップ燃料電池を

広く用いるためには，脆くコストが高いシリコン薄

膜に替わる基板が必要と考えられる。

このような観点から，我々は安価でフレキシブル

な素材である，シクロオレフィンポリマー上に燃料

電池を形成することを考えている。

配線形成をするにあたり、真空蒸着、スパッタ法、めっ

き法のいずれを用いるか相談した。その結果、電流密度と

配線幅との関係から、膜厚をかなり大きくする必要がある

ことが分かり、めっき法が適することが分かった。

精密めっき装置を用いて、パルスめっき法により高

分子樹脂上へのめっきによる配線形成を試みる。
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